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(57) Abstract: The invention relates to a 
microstructured technological system and, 
in particular, micromirror arrangements. 
The aim of the invention is to produce 
facade elements for buildings having large 
areas in square centimetres and above, 
at reduced cost. The entire micromirror 
arrangement can be produced as a flat, 
architectonically useable structural element 
(12) in a modularly replicablc manner. 
According to the invention, the control 
electronic system, which contains the logics 
which are controlled as mirror elements, is 
arranged in the centre of a control device (18) 
at a specific, remote distance from which an 
addressing network (26, 28) is used to control 
the individual mirror elements or modules 
(12).Said addressing network is already 
integrated into the flat modules during 
production and to a large degree, in the form 
of printed lines. As a result, the necessity of 
incorporating silicon-based chip technology 
into the facade elements, which is expensive, 
is no longer necessary. Also, essentially less 
expensive materials than highly pure silicon 
are used in the production of the micromirror 
arrangements. Production costs, which 
are at least in the same size order as other, 
traditional, high quality facade elements, 
result therefrom. 
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VeroiTenUichl: 

— mil internal ionalem Recherchenberichi 

vor Ablauf der fur Anderungen der Anspruche gehenden 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 

Zur Er kid rung der Zweibuchsiaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die vorlicgcndc Erfindung belrifft Mikrostrukturtechnologien und insbesondcre Mikrospicgelanordnun- 
gen. Urn als Fassadenelement fur Gebaude im Vergleich groBflachig im Bereich von Quadratdezimetern und grciBer mit geringen 
Kosten hergestellt werden zu konnen, wird vorgeschlagen, die gesamte Mikrospiegelanordnung als modulweise replizierbares, fla- 
chenhaftes, architektonisch verwendbares BaueJement (12) herzustellen, bei dem die Steuerelektronik, die die Logik enlhalL welche 
Spiegelelemente wie angesteuert werden sollen, zentral in einem dedizierten, entfemt (remote) gelegenen Steuergerat (18) vorgese- 
hen isi, von dem aus ein Addressierungsnetzwerk (26. 28) zur Ansteuerung der einzelnen Spiegelelemente oder Module (12) ausgeht. 
das weitgehend in Form von gcdruckten Lcitungcn in den flachcnhaften Modulen bereits bci ihrcr Hcrstellung integricrt vorgesehen 
isi. Damit fallt die Nolwendigkcil weg T in dem Fassadcnclement sclbst leure, siliziumbasicrtc Chiplcehnologic zu implemenliercn. 
Desweiteren werden zur HersteJJung der Mikrospiegelanordnungen selbst wesentlich billigere Materialien als hochreines Silizium 
verwendei. Daraus ergeben sich Ilerstellungskosten, die zumindest in derselben GroBenordnung liegen wie andere. herkommliche. 
hochwertige Fassadenelemente. 



